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摘要(译)

本发明提供一种使振子细微化的同时实现高灵敏度及宽频带的、且具有
发热对策的超声波探头。该超声波探头包括：背衬材料；层叠构造的振
子阵列，在第1方向排列的多个振子构成振子组，在和第1方向不同的第2
方向上排列多个振子组；第1层导电性树脂，使在各振子组中相邻的振子
的第1电极层彼此电连接；第2层导电性树脂，使在各振子组中相邻的振
子的内部电极层彼此电连接；和绝缘树脂，在各振子组中在多个振子之
间的规定区域配置。
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